Obiekt . Projekt testowy fotometrii
Instalacja : Oswietlenie
Numer projektu : 0001/2017
Data 1 12.04.2018

1 UL 32W 5000K + stup 4m

1.1 Skrét wynikéw, UL 32W 5000K + stup 4m
1.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1
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Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ do srodka fotom.
Wspclcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(4800.00 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 2 Ix
Emin 0.0 Ix
Emin/Esr 0.00
Pozycja 0.00 m

150 200 300 500 750 1000

Srednia ilos¢ odbi¢
3.95m
0.85

10260 Im
96.0 W
0.02 W/m2 (1.11 W/m2/100Ix)

Strona 4/33



Obiekt . Projekt testowy fotometrii
Instalacja : Oswietlenie
Numer projektu : 0001/2017
Data 1 12.04.2018

2 UL 32W 5000K + stup 6m

2.1 Skroét wynikow, UL 32W 5000K + stup 6m
2.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

40.08 80.24

TOSHIBA
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Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ do srodka fotom.
Wspclcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(4800.00 m2)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 2 Ix
Emin 0.0 Ix
Emin/Esr 0.00
Pozycja 0.00 m

150 200 300 500 750 1000

Srednia ilos¢ odbi¢
5.95m
0.85

10260 Im
96.0 W
0.02 W/m2 (1.14 W/m2/100Ix)
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